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摘要(译)

透射滤色器层设置在透明基板（例如玻璃）上方的透明显示区域中，反
射滤色器层形成在反射显示区域中。在透射滤色器层和反射滤色器层上
形成外涂层以覆盖它们两者。外涂层具有多间隙结构，其在透射性滤色
器层上具有第一层厚度，在反射性滤色器层上具有第二层厚度，第二层
厚度比第一层厚度厚。在用于该液晶面板的基板中，外涂层也设置在透
明显示区域中。因此，可以增强透明电极的粘附性，并且可以保护透射
性滤色器层。
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